Pfedmétem diplomové prace studenta Bc. Jaroslava Klempy byla oblast piezoelektrickych
MEMS harvestert.

V teoretické Casti student pfehledné zpracoval bézn¢ vyuzivané principy ,,energy harvestingu
a vice se zamé&fil na piezoelektrické MEMS harvestery. Teoretickou cast student vypracoval
zcela samostatné s pouzitim jim vybrané i vedoucim doporucené literatury.

Prakticka c¢ast obsahuje vSechny nutné kroky pro spravné zhotoveni a ovéieni funkcnosti
struktur - od navrhu pfes simulace az po samotnou vyrobu a naslednou charakterizaci. Hlavni
cast prace byla zaméfena na vyrobu a nasledné ovéfeni parametrti obdrzenych ze simulaci
pomoci zvolenych metod. Tuto ¢ast student vyborné zvladl. Student vytvofil struktury
v souladu s pozadavky CMOS technologie, jejiz vlastnosti odpovidaji modelim obdrzenym
pomoci simulaci, které bude mozné nadale vyuzivat na pracovisti FEKT a CEITEC pro dalsi
aplikace. Jedinym nedostatkem, ktery ale student nemohl ovlivnit, byl fakt, ze se mu nepovedlo

wrwe

poruchami zafizeni pro hloubkové leptani kiemiku, které neslo v procesu nijak nahradit.

Student Jaroslav Klempa ptistupoval po celou dobu ke své diplomové praci velmi zodpoveédné
a vzdy se zacastnil vSech domluvenych konzultaci. Pti feSeni vzniklych problémt, zejména pii
vyrobé MEMS struktur, byl aktivni a mél podnétné navrhy, jak danou situaci fesit. Student si
za dobu feseni diplomové prace osvojil navrhovy a simulaéni software na pokrocilé urovni a
vSechny technologické kroky pro vyrobu piezoelektrickych MEMS rezonatord, coz je za dobu
jednoho akademického roku znamenité.

Zavérecné zpracovani vysledkil probéhlo s dostatecnym ptedstihem a kvalitou vypovidajici o
faktu, ze se student v dané problematice vyborné zorientoval a pochopil ji. Formalni zpracovani
diplomové prace je na velmi vysoké arovni. Vzhledem k uvedenym skutecnostem praci
doporucuji k obhajobé¢ a hodnotim vyslednou znamkou A - 95 bodi.



